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Gasmessvorrichtung und Verfahren mit Storkompensa- 
tion 

10 

Technisches Gebiet 

Die Erfindung betrifft eine Gasmessvorrichtung mit 
Storkompensation gemali dem Oberbegriff des Patent- 
15 anspruches 1 und ein Verfahren mit Storkompensation 
gemali dem Oberbegriff des Patentanspruches 10. 

Stand der Technik 

20 

Zur Messung der Gaskonzentration und zwar insbeson- 
dere der Konzentration von Kohlenmonoxid CO, Stick- 
oxid NO und Kohlenwasserstof f en CxHy werden im Au- 
tomobilbereich wegen der geringen Kosten Halblei- 
25 tersensoren eingesetzt. Die Mehrzahl der Halblei- 
tersensoren sind Leitfahigkeitssensoren auf der Ba- 
sis von Sn02. Das Messergebnis kann beispielsweise 
dazu dienen, eine Umluftklappe im einem Kraftfahr- 
zeug zu offnen oder zu schlieJJen. 

30 

Die oben genannten Sensoren zeichnen sich neben den 
geringen Kosten auch durch eine gute Empfindlich- 
keit fur das zu messende Gas aus. Nachteilhafter- 
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weise weisen sie aber auch eine Reihe von Queref- 
fekte auf, welche die Signalauswertung erschweren. 
Reduzierende Gase, wie beispielsweise Kohlenmono- 
xid, verursachen eine ErhShung der Leitfahigkeit 
5 des Halbleitersensors. Oxidierende Gase, wie bei- 
spielsweise Stickstoffdioxid, verursachen hingegen 
eine Verringerung der Leitfahigkeit des Halbleiter- 
sensors. Zudem fiihrt die starke Adsorption von Was- 
' ser an der Oberf lache des Sn02-Halbleitersensors zu 
10 einem stSrenden Quereffekt. Das gebundene Wasser 
erhdht die Leitfahigkeit der gassensitiven Sn02- 
Schicht signifikant. Die von der sensitiven Sn02- 
Schicht adsorbierte Menge an Wasser ist in erhebli- 
chem Maiie von der Temperatur abhangig. Damit ist 
15 auch die Anderung der Leitfahigkeit der Sn02- 
Schicht stark tempe ratur abhangig . Bei einer Tempe- 
ratur unterhalb von 200 °C werden vom Halbleiter- 
sensor wesentlich groJJere Mengen an Wasser gebunden 
als bei hSheren Temperaturen. Die adsorbierte Was- 
20 sermenge lasst sich mittels einer TDS-Messung nach- 
weisen. Nach einer gewissen Zeit stellt sich ein 
von der Temperatur abhangiges Gleichgewicht zwi- 
schen adsorbiertem und desorbiertem Wasser ein. Bei 
einem Temperaturwechsel liegt die Zeitkonsta-nte bis 
25 zum Erreichen eines neuen Gleichgewichts zwischen 
wenigen Minuten und einigen Stunden. Die Zeitkon- 
stante hangt dabei von den vorherigen Umgebungsbe- 
dingungen ab. 

30 Dieser Effekt tritt insbesondere in der Phase nach 
dem Einschalten oder in Betrieb nehmen des Halblei- 
tersensors besonders storend in Erscheinung. 
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Wird der Sensor bei Umgeburigstemperatur tiber mehre- 
re Wochen gelagert, stellt sich im Verlauf dieser 
Zeit das far diese Temperatur geltende Gleichge- 
wicht an Sattigung zwischen adsorbiertem und desor- 
5 biertem Wasser ein. Dieses Gleichgewicht wird im 
folgenden auch als Sattigungsgleichgewicht bezeich- 
net. Um mit dem Sensor Gasmessungen durchftihren zu 
konnen, wird der Sensor auf eine Betriebstemperatur 
von ca. 330 °C gebracht. Die gegentiber der Lager- 

10 temperatur erhohte Temperatur von 330 °C ftihrt da- 
zu , dass solange Wasser desorbiert wird, bis sich 
ein neues Sattigungsgleichgewicht gebildet hat. 
Dies hat wahrend dieser Zeit zur Folge, dass die 
Leitfahigkeit kontinuierlich sinkt, auch wenn die 

15 Gaskonzentration konstant bleibt. Die daraus resul- 
tierende Abnahme der Leitfahigkeit korreliert mit 
einer Leitf ahigkeitsanderung, wie sie von einem 
grofien Anstieg der NO-Konzentration hervorgeruf en 
wird. 

20 

Dies hat zur Folge, dass die Messung der NO- 
Konzentration wahrend der Zeit, wahrend der sich 
ein neues Sattigungsgleichgewicht einstellt, mit 
einem erheblichen Messfehler behaftet ist. 

25 

Darstellung der Erfindung 

Die erf indungsgemaBe Gasmessvorrichtung mit St6r- 
30 kompensation mit den in Patentanspruch 1 angegebe- 
nen Merkmalen bietet gegentiber dem Stand der Tech- 
nik den Vorteil einer hohen Messgenauigkeit und 
zwar umgehend nachdem die Gasmessvorrichtung in Be- 
trieb genommen wurde, das heiBt nachdem sie einge- 
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schaltet wurde. Dies wirci dadurch erreicht, dass 
die Gasmessvorrichtung mit Storkompensation einen 
Gassensor zum Erzeugen eines gaskonzentrationsab- 
hangigen Messsignals, welches einen Storanteil auf- 
5 weisen kann, umfasst. Dem Gassensor ist ein Hoch- 
passfilter mit einstellbarer Grenzf requenz nachge- 
schaltet. Die Grenzf requenz ist dabei mittels einer 
Auswahleinheit abhangig vom Storanteil vorgebbar. 

10 Das erf indungsgemalie Verfahren zur Gasmessung mit 
Stbrkompensation mit den in Patentanspruch 10 ange- 
gebenen Merkmalen hat gegeniiber dem Stand der Tech- 
nik den Vorteil, dass die Messung bereits unmittel- 
bar nach dem Einschalten der Gasmesseinrichtung mit 

15 . hoher Genauigkeit erfolgen kann. Das Verfahren 
weist dazu folgende Schritte auf. Mittels eines 
Gassensors wird ein von der Gaskonzentration abhan- 
giges Messsignal erzeugt, welches einen Storanteil 
auf weisen kann. Anschliefiend wird das Messsignal 

20 mittels eines Hochpassf ilters mit einstellbarer 
Grenzf requenz gefiltert, wobei die Grenzf requenz 
von einer Auswahleinheit abhangig vom Storanteil 
vorgegeben wird. 

25 Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den in den abhSngigen Patentanspruchen an- 
gegebenen Merkmalen. 

So ist in einer Weiterbildung der Erfindung ein 
30 Tiefpassfilter vorgesehen, das zwischen die Auswer- 
teeinheit und den Gassensor ^geschaltet ist. 

In einer Weiterbildung der Erfindung ist eine Re- 
cheneinheit zwischen die Auswerteeinheit und das 
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Tief passf ilter geschaltet , Die Recheneinheit ist 
zur Berechnung der Steigung eines vom Tiefpassfil- 
ter stammenden Filterausgangssignals vorgesehen. 

5 In einer zusatzlichen Weiterbildung der Erfindung 
ist die Auswahleinheit ausgangsseitig mit einem 
Steuereingang des Hochpassf ilters verbunden und 
derart ausgebildet, dass damit anhand der Steigung 
des Filterausgangssignals ein Wert auswahlbar ist, 
10 mittels welchem die. Grenzf requenz des Hochpassfil- 
ters einstellbar ist. 

In einer Ausf tihrungsf orm der erf indungsgemafcen Gas- 
mess vorrichtung ist die Auswahleinheit derart aus- 

15 gebildet, dass damit ein erster Filterwert vorgeb- 
bar ist, wenn die Differenz zwischen dem Sensorwert 
und einem Sollwert einen Grenzwert uberschreitet . 
Zudem ist ein zweiter Filterwert vorgebbar, wenn 
die Differenz zwischen dem Sensorwert und dem Soll- 

20 wert innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt. 
Schlieiilich ist ein dritter Filterwert vorgebbar, 
wenn der Sensorwert dem Sollwert entspricht. 

In einer weiteren Ausfuhrungsf orm der erf indungsge- 
25 maBen Gasmessvorrichtung sind der erste, der zweite 
und der dritte Filterwert Zeitkonstanten. 

Vorteilhafter Weise ist bei der erf indungsgemalien 
Gasmessvorrichtung dem Hochpassf ilter ein Kompara- 
30 tor nachgeschaltet. Damit kann das gefilterte Sig- 
nal mit einem Schwellenwert verglichen werden. 
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Bei einer Weiterbildung der erf indungsgem&iien Gas- 
messvorrichtung ist der Gassensor ein Sn02- 
Gassensor. 

5 Schlielilich kann bei einer weiteren Ausf tthrungsf or- 
men der erf indungsgemSBen Gasmessvorrichtung der 
Gassensor derart ausgebildet sein, dass damit 
Stickoxid messbar 1st. 

10 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von drei Fi- 
guren weiter erlautert. 

15 

Figur 1 zeigt in Form eines Signalf lussdiagrammes 
die prinzipielle Vorgehensweise zur Kompen- 
sation der Storung. 

20 Figur 2 zeigt in Form eines Blockdiagramms den 
prinzipiellen Aufbau der erf indungsgemaiien 
Gasmessvorrichtung. 

Figur 3 zeigt den Verlauf mehrerer Signale, wie sie 
25 bei der erf indungsgemaiien Gasmessvorrich- 

tung auftreten konnen. 

Wege zur Ausfiihrung der Erfindung 

30 

In Figur 1 ist der prinzipielle Verlauf des Signal- 
flusses der Gasmessvorrichtung gezeigt. Ein N0- 
Sensor 1 liefert an seinem Ausgang 1.1, im folgen- 
den auch als Sensorausgang bezeichnet, ein Sensor- 
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signal SI, welches neben der gemessenen Gaskonzent- 
ration auch einen St brant eil, bedingt durch eine 
Verschiebung des Sattigungsgleichgewichts, aufwei- 
seh kann. Das Sensorsignal SI wird mittels einer 
5 Einlauf kompensation 2 dahingehend ausgewertet, ob 
ein durch Desorbtion bedingter Storsignalanteil 
vorhanden und gegebenenf alls wie hoch dieser ist. 
Gegebenenfalls wird der Storsignalanteil im Sensor- 
signal SI kompensiert. Am Ausgang der Einlauf kom- 

10 pensation 2.2 liegt ein vora Storsignalanteil be- 
freites Sensorsignal S2 an, welches mit einem 
Schwellenwert verglichen wird. Dazu ist die Schwel- 
lenwert-Auswertung 3 vorgesehen. Am Ende liegt ein 
Steuersignal in Form eines Schaltsignals 4 vor, das 

15 eine, in den Figuren nicht dargestellte Umluf tklap- 
pe steuert. 

Der Aufbau der Einlauf kompensation 2 wird in Figur 
2 in Form eines weiteren Blockdiagramms gezeigt. 

20 Der NO-Sensor 1 ist ausgangsseitig mit einem Tief- 
pass 5 verbunden, welcher das Sensorsignal SI fil- 
tert. Das Tiefpassf ilter 5 weist eine Zeitkonstante 
tv auf. Am Ausgang des Tief passes 5 liegt das ge- 
filterte Sensorsignal S5 an. Das gefilterte Sensor- 

25 signal S5 wird mittels einer Recheneinheit 6 wei- 
terverarbeitet Dazu wird aus dem gefilterten Sen- 
sorsignal S5 die Steigung S' berechnet. Anschlie- 
fiend wird die Steigung S f einer Einheit 12 zur Vor- 
gabe einer Zeitkonstante TH zugefuhrt. Die Einheit 

30 12 zur Vorgabe der Zeitkonstante TH .berechnet aus 
derer Steigung S f und einem Parameter a die Zeit- 
konstante TH. Falls sich aus dem Sensorsignal SI 
des NO-Sensors 1 eine Zeitkonstante TH berechnet, 
welche derjenigen Zeitkonstante im Normalbetrieb 
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entspricht, wird diese dem Hochpassf ilter 13 liber 
dessen Steuereingang 13-1 zugefuhrt. Das ist der 
Fall, wenn der Leitwert NO-S des Sensors 1 zwischen 
p2*N0-Grenz und NO-Grenz liegt. Dies wird mittels- 
5 einer Entscheidungseinheit 7 f estgestellt . 

Falls mittels der Entscheidungseinheit 7 jedoch 
festgestellt wird, dass die Differenz des aktuellen 
Leitwerts des NO-Sensors 1 gegenilber einem Grenz- 

10 wert NO-Grenz zu grofi ist, das heifit der Leitwert 
NO-S des Sensors 1 ist kleiner als pl*NO-Grenz, 
wird auf den Steuereingang 13.1 des Hochpasses 13 
die Zeitkonstante TH = Tl geschaltet . m Dies ist aus- 
schliefllich zu Beginn des Einlaufvorgangs des Sen- 

15 sors 1 der Fall. In diesem Fall ist mit einer gro- 
lien Steigung S f des Sensorsignals SI zu rechnen. Da 
bei der Inbetriebnahme des Sensors 1 noch keine Da- 
ten Qber den Verlauf des Signals SI bis zum Errei- 
chen des Sattigungsgleichgewichts vorliegen, wird 

20 abh&ngig von der Differenz zwischen dem Leitwert 
des NO-Sensors 1 und dem Grenzwert NO-Grenz mit ei- 
ner festen, aus der Erfahrung gewonnen Grenzfre- 
quenz gestartet . Die Werte sind in einer Tabelle, 
im folgenden auch als Look-up-Tabelle bezeichnet, 

25 hinterlegt. . Sie werden abhSngig von der aktuellen 
Differenz wahrend des Einlaufvorgangs aktualisiert . 
Tl und T2 werden systembedingt angepasst. 

Falls die Differenz des aktuellen Leitwerts des NO- 
30 Sensors 1 gegenUber dem Grenzwert NO-Grenz klein 
ist, das heiBt der Leitwert NO-S des Sensors 1 ist 
kleiner als p2*NO-Grenz, wird die Zeitkonstante TH 
= T2 auf den Steuereingang 13.1 des Hochpasses 13 
gelegt. Aus der Steigung S' des gefilterten Sensor- 
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signals S5 kann die Storamplitude des Signals S2 
nach dem Hochpassf ilter 13 'abgesch&tzt werden. Die 
Zeitkonstante TH fur den Hochpass 13 wird so einge- 
stellt, dass eine definierte begrenzte Storamplitu- 
5 de des Signals S2 am Ausgang des Hochpassf ilters 13 
auftritt. Die Storamplitude wird so gewahlt, dass 
eine mit dem Signal S2 steuerbare Umluftklappe 
nicht unbeabsichtigt geschlossen wird. 

10 Der Einlaufvorgang des Sensors 1 ist ein monotoner 
Vorgang, der dann beendet ist, wemv das Sattigungs- 
gleichgewicht, also das Gleichgewicht zwischen Ad- 
sorption und Desorbtion des Wassers durch den NO- 
Sensor 1 erreicht ist. 

15 

Die Signalform des logarithmierten Widerstands Inc 
lasst sich ab dem Einschaltzeitpunkt in erster Na- 
herung durch die Funktion 

t 

20 Inc = a • (1 - e T ) + b 

darstellen, wobei 
t die Zeit, 

a ein experimenteller Parameter und der Obertra- 
25 gungsfaktor zwischen der Steigung S' und der Grenz- 
f requenz, 

b ein experimenteller Parameter und 
T ein experimenteller Parameter ist. 

30 Das Messsignal weist einen Nutzsignalanteil und ei- 
nen Storsignalanteil auf, wobei letzterer, bedingt 
durch die Desorbtion von Wasser, die Charakteristik 
einer PTl-Sprungfunktion hat. Unter PT1 wird ein 
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Verz6gerungsglieci erster Ordnung verstanden. Im 
Frequenzspektrum ciieser Sprungf unktion herrschen zu 
Beginn hohe Frequenzanteile vor, die mit zunehmen- 
der Zeit abnehmen und verschwinden. 

5 

Der StSrsignalanteil, im Folgenden auch als Stor- 
signal bezeichnet, welcher durch die Desorbtion von 
Wasser bedingt ist, lSsst sich daher zu Beginn 
durch das Hochpassf ilter 13 mit einer geeignet hoch 

10 gewfihlten Grenzf requenz fiir eine bestimmte Zeitdau- 
er unterdrucken. Bei f ortschreitendem Einlaufvor- 
gang nehmen die hohen Frequenzanteile im Storsignal 
ab. Dem wird durch eine kontinuierliche Absenkung 
der Grenzf requenz des Hochpassf ilters 13 Rechnung 

15 getragen. Sobald ein Gleichgewicht zwischen Adsorp- 
tion und Desorbtion erreicht ist, bleibt die Grenz- 
f requenz des Hochpassf ilters 13 konstant und das 
anfangs gedampfte Messsignal, welches nun ein rei- 
nes Nutzsignal ist, kommt voll zur Geltung. Das am 

20 Ausgang des Hochpasses 13 abgreifbare Signal dient 
zur Steuerung der Umluf tklappe . 

Dm die Grenzf requenz fur den Hochpass 13 dynamisch 
anpassen zu konnen, wird die nSherungsweise Kennt- 
25 nis Qber das Einlaufen des NO-Sensors 1 herangezo- 
gen. 

Nach langerem Betrieb des NO-Sensors 1, ohne dass 
dieser dem zu messenden Gas ausgesetzt ist, stellt 
30 sich eine Leitf ahigkeit ein, die mit NO-Grenz be- 
zeichnet wird. Die Leitf Shigkeit NO-Grenz stellt 
sich somit bei einem Gleichgewicht zwischen Desorb- 
tion und Adsorption bei der Betriebstemperatur des 
NO-Sensors 1 ein. In der Praxis tritt jedoch der 
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Fall, daft der NO-Sensor 1 dem zu messenden Gas 
nicht ausgesetzt ist, kaum auf. Daher muss der Wert 
der Leitfahigkeit bei Erreichen des Gleichgewichts 
dadurch naherungs'weise bestiirant werden, indem das 
5 Sensorsignal SI mittels eines Tiefpasses 5 gefil- 
tert wird. Die Zeitkonstante tv liegt dabei bei ca. 
30 min. Der so gewonnene Wert far die Leitfahigkeit 
wird im Betrieb standig in einem nichtf luchtigen 
Speicher abgelegt. 

10 

Die Steigung S' des Sensorsignals Si ist kurz nach 
Inbetriebnahme des NO-Sensors 1, wie erwahnt,. stark 
abhangig von der Lagerdauer des NO-Sensors 1. Die 
Lagerdauer kann in der Steuereinheit allerdings nur 

15 mit hohem Auf wand bereitgestellt werden. Ersatzwei- 
se kann man das Sensorsignal SI fiir eine bestimmte 
Zeit nach dem Einschalten des Sensors 1 beobachten 
und dann auf den weiteren Verlauf des Sensorsignals 
SI schliefien. Um den Einfluss von kurzzeitig hohen 

20 Gaskonzentrationen zu minimieren, wird das Sensor- 
signal SI zuerst mittels des Tiefpasses 5 gefiltert 
und dann dessen Steigung S 1 bestimmt. 

Die Amplitude des Sizorsignalanteils, bedingt durch 
25 die Verschiebung des Gleichgewichts, fallt monoton 
im Verlauf des Einlaufvorgangs . 

Die experimentellen Parameter a, b und T hangen von 
der Lagerdauer des Sensors 1 *und dem Sensor selbst 
30 ab. Diese Parameter k6nnen daher nicht in Versuchen 
bestimmt und bei der Einlauf kompensation vorgehal- 
ten werden. 
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Bei der Erfindung wird die unterschiedliche Signal- 
dynamik zwischen einer durch das zu messende Gas 
erzeugten Signaianderung und einer * durch die De- 
scription von Wasser erzeugten Signal^nderung ausge- 
5 nutzt. Eine Anderung in der Konzentration des zu 
messenden Gases hat ttblicherweise eine Zeitkonstan- 
te zwischen 2 und 30 s. Das durch die Desorbtion 
von Wasser bedingte StOrsignal hat f je nach vorhe- 
riger Lagerdauer des Sensors, eine Zeitkonstante 
10 zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden. 

In Figur 3 sind mittels eines Zeitdiagramms mehrere 
Signalverlauf e gezeigt. Auf der x-Achse des Dia- 
gramras ist die Zeit und auf der y-Achse des Dia- 

15 gramms die. Amplitude aufgetragen. Es ist zu erken- 
nen, daft die Amplitude des nicht kompensierten N0- 
Sensorsignals SI anfanglich. stark und spater nur 
mehr geringfQgig zunimmt. Der Verlauf des kompen- 
sierten Sensorsignals ist auch in Figur 3 gezeigt 

20 und mit dem Bezugszeichen S2 versehen. Der Schwel- 
lenwert SW, das gefilterte Signal 23, das Steuer- 
signal 24 ftir die Umluftklappe und die Zeitkonstan- 
te 26 sind ebenfalls in Figur 3 gezeigt. An der 
wachsenden Zeitkonstante 26 ist erkennbar, wie die 

25 Grenzfrequenz des Hochpassf ilters in Richtung nied- 
rigerer Werte verstellt wird und damit das System 
filr Gaspulse empf indlicher wird. 
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Paten tanspriiche 

5 

1. Gasmessvorrichtung mit Storkompensation, mit ei- 
nem Gassensor (1) zum Erzeugen eines gaskonzentra- 
tionsabhangigen Messsignals (SI) , welches einen 
Storanteil aufweisen kann, dadurch gekennzeichnet, 
10 dass dem Gassensor (1) ein Hochpassf ilter (13) mit 
einstellbarer Grenzf requenz nachgeschaltet ist, wo- 
bei die Grenzf requenz mittels einer Auswahleinheit 
abh^ngig vom StOranteil vorgebbar ist. 

15 2. Gasmessvorrichtung nach Patentanspruch 1, da- 
durch gekennzeichnefc, dass ein Tiefpassf ilter (5) 
vorgesehen ist, das zwischen die Auswerteeinheit 
und den Gassensor (1) geschaltet ist. 

20 3. Gasmessvorrichtung nach Patentanspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass eine Recheneinheit (6) 
zwischen die Auswerteeinheit und das Tiefpassf ilter 
(5) geschaltet ist und zur Berechnung der Steigung 
(S') eines vom Tiefpassf ilter (5) stammenden Fil- 

25 terausgangssignals (S5) vorgesehen ist. 

4. Gasmessvorrichtung nach Patentanspruch 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswahleinheit 
ausgangsseitig mit einem Steuereingang (13.1) des 
30 Hochpassf ilters (13) verbunden ist und derart aus- 
gebildet ist, dass damit anhand der Steigung (S' ) 
des Filterausgangssignals (S5) ein Wert auswShlbar 
ist, mittels welchem die Grenzf requenz des Hoch- 
passfilters (13) einstellbar ist. 
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5. Gasmessvorrichtung nach einem der Patentansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus- 
wahleinheit derart ausgebildet ist, dass damit ein 

5 erster Filterwert vorgebbar ist, wenn die Differenz 
zwischen dem Sensorwert und einem Sollwert ein 
Grenzwert ttberschreitet , dass ein zweiter Filter- 
wert vorgebbar ist, wenn die Differenz zwischen dem 
Sensorwert und dem Sollwert innerhalb eines be- 
lt) stimmten Bereichs liegt und ein dritter Filterwert 
vorgebbar ist, wenn der Sensorwert dem Sollwert 
entspricht. 

6. Gasmessvorrichtung nach Patentanspruch 5, da- 
15 durch gekennzeichnet, dass der erste, der zweite 

und der dritte Filterwert Zeitkonstanten (TH) sind. 

7. Gasmessvorrichtung nach einem der Patentansprti- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet , dass dem Hoch- 

20 passfilter (13) ein Komparator (3) nachgeschaltet 
ist. 

8. Gasmessvorrichtung nach einem der Patentansprti- 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Gas- 

25 sensor (1) ein Sn02-Gassensor ist. 

9. Gasmessvorrichtung nach einem der Patentansprtt- 
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Gas- 
sensor (1) derart ausgebildet ist/ dass damit 

30 Stickoxid messbar ist. 

10. Verfahren zur Gasmessung mit St5rkompensation, 
wobei mittels eines Gassensors (1) ein gaskonzent- 
rationsabhSngiges Messsignals (SI) erzeugt wird, 
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welches einen Storanteil 
gekennzeichnet, dass das 
eines Hochpassf ilters (13) 
frequenz gefiltert wird, 
5 von einer Auswahleinheit 
vorgegeben wird. 



aufweisen kann, dadurch 
Messsignal (SI) mittels 
mit einstellbarer Grenz- 
wobei die Grenzf requenz 
abhangig vom Storanteil 
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Zusammenf as sung 

5 

Die erfindungsgemafte Gasmessvorrichtung mit Stor- 
kompensation liefert umgehend nach dem sie in Be- 
trieb genoimnen wurde, eine hohe Messgenauigkeit . 

10 Dazu umfasst die Gasmessvorrichtung einen Gassensor 
(1) zum Erzeugen eines von der Gaskonzentration ab- 
hangigen Messsignals (SI) , welches einen Storanteil 
aufweisen kann, dem ein Hochpassf ilter (13) mit 
einstellbarer Grenzf requenz nachgeschaltet ist. Die 

15 Grenzfrequenz ist dabei mittels einer Auswahlein- 
heit abhangig vom Stdranteil vorgebbar. 

(Figur 2) 
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